
 

 

RESUMEN 

La presente tecnología se relaciona con el campo de los dispositivos y/o sistemas 

sensores, particularmente con el campo de los dispositivos y/o sistemas sensores de 

presión y en particular proporciona un dispositivo y/o sistema sensor de presión 

piezoeléctrico sensible a la posición que permite reducir el número de pines requeridos 

para la adquisición de una medición de presión, que se caracteriza porque comprende: 

una primera pluralidad de líneas conductoras de la electricidad paralelas dispuestas 

en una primera dirección; una segunda pluralidad de líneas conductoras de la 

electricidad paralelas dispuestas en una segunda dirección que no es paralela a la 

primera dirección; y un material piezoeléctrico dispuesto entre la primera pluralidad de 

líneas conductoras y la segunda pluralidad de líneas conductoras y conectado 

eléctricamente a la primera pluralidad de líneas conductoras y a la segunda pluralidad 

de líneas conductoras. 

 

 


